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(57) Abstract: Device for detaching a product substrate from a carrier substrate, which is connected to the product substrate by a
connecting layer, by means of a film frame, a flexible film connected to the film frame and having an adhesive layer for receiving
the product substrate in a contact-making area section of the film, wherein the film is connected to the film frame in a fixing secti-
on of the film, said fixing section surrounding the contact-making area section, and also a, more particularly volume-variable, sol-
vent container formed by the film frame and the film and serving for receiving solvent for dissolving the connecting layer, wherein
the product substrate and the connecting layer can be received in the solvent container, and by introduction means for introducing
the solvent into the solvent container and by detachment means for detaching the product substrate from the carrier substrate. Fur-
thermore, the invention relates to a method for detaching a product substrate from a connected to the product substrate by forming
a solvent container formed by a film frame and a flexible film, connected to the film frame, and serving for receiving solvent for
dissolving the connecting layer, and by receiving the product substrate and the connecting layer in the solvent container, and by
introducing solvent into the solvent container and by detaching the product substrate from the carrier substrate.

(57) Zusammenfassung:
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Vorrichtung zum Abldsen eines Produktsubstrats von einem mit dem Produktsubstrat durch eine Verbindungsschicht verbunde-
nen Tragersubstrat mittels eines Filmrahmens, eines mit dem Filmrahmen verbundenen, flexiblen Films, der eine Klebeschicht zur
Aufnahme des Produktsubstrats in einem Kontaktierungsflichenabschnitt des Films aufweist, wobei der Film in einem den Kon-
taktierungstldchenabschnitt umgebenden Befestigungsabschnitt des Films mit dem Filmrahmen verbunden ist, sowie eines durch
den Filmrahmen und den Film gebildeten, insbesondere volumenverédnderlichen, Lésungsmittelbehélters zur Aufnahme von L§-
sungsmittel zum L&sen der Verbindungsschicht, wobei das Produktsubstrat und die Verbindungsschicht im Losungsmittelbehélter
aufnehmbar sind, und durch Einbringmittel zum Einbringen des Lésungsmittels in den Losungsmittelbehélter sowie durch Abls-
semittel zum AblSsen des Produktsubstrats vom Trégersubstrat. Weiterhin betrifft die Frfindung ein Verfahren zum Ablgsen eines
Produktsubstrats von einem mit dem Produktsubstrat durch Ausbildung eines durch einen Filmrahmen und einen mit dem Film-
rahmen verbundenen, flexiblen Film gebildeten Losungsmittelbehélters zur Aufnahme von Losungsmittel zum Lésen der Verbin-
dungsschicht, sowie durch Aufnahme des Produktsubstrats und der Verbindungsschicht im Lisungsmittelbehélter, sowie durch
Einbringung von Lésungsmittel in den Losungsmittelbehélter und durch Ablésung des Produktsubstrats vom Tragersubstrat.
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Vorrichtung und Verfahren zum Ablésen eines Produktsubstrats von

einem Tréagersubstrat

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung gem&B Anspruch 1 und ein
Verfahren geméfl Anspruch 10 zum Abl6sen eines Produktsubstrats von

einem Trédgersubstrat.

Das Riickdiinnen von Produktsubstraten ist in der Halbleiterindustrie
hdufig erforderlich und kann mechanisch und/oder chemisch erfolgen.
Zum Riickdlinnen werden die Produktsubstrat in der Regel auf einen
Tréager voriibergehend fixiert, wobei es fiir die Fixierung verschiedene
Methoden gibt. Als Triagermaterial werden beispielsweise Folien,

Glassubstrate oder Siliziumwafer verwendet.

In Abhédngigkeit von den verwendeten Trigermaterialien und der

verwendeten Verbindungsschicht zwischen Tridger und Produktsubstrat
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sind verschiedene Verfahren zur Auflésung oder Zerstdrung der
Verbindungsschicht bekannt, wie beispielsweise die Verwendung von

UV-Licht, Laserstrahlen, Temperatureinwirkung oder Lésungsmittel.

Das Ablésen stellt sich zunehmend als einer der kritischsten
Prozessschritte dar, da die diinnen Substrate mit Substratdicken von
wenigen pm beim Abldsen/Abziehen leicht brechen oder durch die fiir

den Vorgang des Ablosens notwendigen Krifte Schaden erleiden.

Dariiber hinaus haben die diinnen Substrate kaum bis keine Formstabilitit
und rollen sich typischerweise ohne Stiitzmaterial ein. Wihrend der
Handhabung der riickgediinnten Wafer ist mithin eine Fixierung und

Unterstiitzung der Wafer praktisch unumginglich.

Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung
und ein Verfahren anzugeben, um einen Produktsubstrat méglichst

zerstorungsfrei und einfach von einem Trédger zu l6sen.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen der Anspriiche 1 und 10 gel&st.
Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen
angegeben. In den Rahmen der Erfindung fallen auch sdmtliche
Kombinationen aus zumindest zwei von in der Beschreibung, den
Anspriichen und/oder den Figuren angegebenen Merkmalen. Bei
angegebenen Wertebereichen sollen auch innerhalb der genannten
Grenzen liegende Werte als Grenzwerte offenbart und in beliebiger

Kombination beanspruchbar sein.

Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, eine gattungsgemife

Vorrichtung beziehungsweise ein gattungsgemiBes Verfahren dadurch
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weiterzubilden, indem Lésungsmittel in einen durch den Filmrahmen und
den daran befestigten Film gebildeten Losungsmittelbehalter eingebracht
wird. Durch die Elastizitit oder Flexibilitdt des auf dem Filmrahmen
montierten Films ist es gleichzeitig méglich, den Losungsmittelbehilter
volumenverinderlich zu gestalten und die Elastizitdt oder Flexibilitit des
Films wird auBerdem genutzt, um das Produktsubstrat schonend und vom
Rand des Produktsubstrats her abzulésen. Auf diese Weise steht das
Produktsubstrat unmittelbar nach dem Abtrennen fiir weitere
Prozessschritte zur Verfiigung und ist durch den Film und den
Filmrahmen geschiitzt. Viele Prozessschritte kénnen direkt an dem

filmrahmenmontierten Produktsubstrat durchgefiithrt werden.

Mit Produktsubstrat ist ein Produktsubstrat, beispielsweise ein
Halbleiterwafer, gemeint, das iiblicherweise auf eine Dicke zwischen

0,5 pm und 250 um gediinnt ist, wobei die Tendenz zu immer diinneren _
Produktsubstraten geht. Besonders effektiv arbeitet die vorliegende
Erfindung mit Produktsubstraten, die selbst eine dhnliche Flexibilitit wie
der am Filmrahmen montierte Film aufweisen. Das Produktsubstrat wird
bei der erfindungsgemiBen Vorrichtung beziehungsweise dem
erfindungsgeméfBen Verfahren von dem Trigersubstrat abgeschilt,

insbesondere konzentrisch vom Umfang des Produktsubstrats ausgehend.

Als Trdger wird beispielsweise ein Triagersubstrat mit einer Dicke
zwischen 50 pm und 5.000 um, insbesondere zwischen 500 pum und

1000 pm verwendet.

Als Verbindungsschicht kommt ein Kleber, beispielsweise ein ldsbarer
Kleber, insbesondere ein Thermoplast in Frage, der beispielsweise

selektiv in einem Randbereich des Triger-Produktsubstrat-Verbundes,
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insbesondere in einer Randzone von 0,1 bis 20 mm, aufgebracht wird.
Alternativ kann der Kleber vollflichig aufgebracht werden, wobei die
Klebekraft im Zentrum durch eine haftreduzierende Schicht,

beispielsweise ein Fluorpolymer, vorzugsweise Teflon, reduziert sein

kann.

Als Aufnahmeeinrichtung eignet sich besonders ein Chuck, insbesondere
ein Spinner Chuck zur Aufnahme des Trigersubstrats, insbesondere
mittels Unterdruck, beispielsweise an Saugbahnen, Bohrungen oder
Saugnidpfen. Alternativ ist eine mechanische Aufnahme, beispielsweise
durch seitliche Klammern, denkbar. In einer weiteren, alternativen

Ausgestaltung erfolgt die Aufnahme elektrostatisch.

Die Ablosungsmittel umfassen den auf den Filmrahmen montierten Film
und eine den Filmrahmen aufnehmende und kraftbeaufschlagende

Filmrahmenaufnahme.

In einer vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung ist vorgesehen,
dass das Losungsmittel im Wesentlichen erhitzungsfrei arbeitend
ausgebildet ist. Das Losungsmittel wird vorzugsweise bei
Umgebungstemperatur eingesetzt. Auf diese Weise ist es moglich, auf

jegliche Heizeinrichtung zu verzichten.

Indem das Losungsmittel zur zumindest partiellen Losung der durch die
Verbindungsschicht bewirkten Verbindung zwischen dem Trégersubstrat
und dem Produktsubstrat vorgesehen ist, wird das Ablésen durch die

Ablosemittel mit Vorteil deutlich erleichtert.
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Dadurch, dass das Losungsmittel, insbesondere ein die
Verbindungsschicht selektiv auflésendes, Fluidmittel zur zumindest
partiellen Losung der Verbindungsschicht umfasst, wird bei verschiedene
Kleber umfassenden Verbindungsschichten ermdglicht, eine bestimmte
Verbindungsschicht gezielt oder in definierten Regionen aufzulgsen. Die
chemische Auflésung der Verbindungssicht ist fir das Produktsubstrat
dabei besonders schonend und bei entsprechender Materialwahl kann die
Auflésung auch sehr schnell erfolgen, insbesondere wenn nur
Randbereiche des Produktsubstrats mit einer Verbindungsschicht
versehen sind, so dass das Lésungsmittel von der Seite her schnell wirken
kann. Auf diese Weise kann auf Perforierungen im Trigersubstrat

und/oder Produktsubstrat verzichtet werden.

Soweit der Losungsmittelbehélter derart ausgebildet ist, dass das
Ldsungsmittel zumindest am Beginn des L6sens der Verbindungsschicht,
insbesondere ausschlieBlich, im Bereich eines Umfangs des
Produktsubstrats wirkt, kann auf eine Einwirkung des Produktsubstrats
und/oder Trégersubstrats von der Oberseite und/oder der Unterseite,
insbesondere einem innerhalb des Seitenrandes liegenden Innenbereich

des Produktsubstrats, verzichtet werden.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Ablosungsmittel eine auf das Trégersubstrat
wirkende Kraft F; und eine entgegen der Kraft F gerichtete, auf den
Filmrahmen wirkenden Kraft Fy bewirkend ausgebildet sind. Hierdurch
wird auf einfache und durch den Film besonders schonende Art und
Weise das Ablésen bewerkstelligt. Die Kraft Fr wirkt am Umfang des
Filmrahmens, insbesondere an mindestens zwei, iiber den Umfang

verteilten Stellen des Filmrahmens, wobei die Krdfte Fr) und Fp, in einer
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vorteilhaften Ausfithrungsform unterschiedlich gesteuert werden kénnen,
um das Produktsubstrat von der Seite her mit der gréBeren Kraft Fy

abzuldsen.

Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn der Film, insbesondere durch
die Kraft Fs und die Kraft Ff, in einem zwischen dem
Kontaktierungsflichenabschnitt und dem Befestigungsabschnitt liegenden
Abldéseabschnitt spannbar ist. Hierdurch wird das Ablésen schonend am
Umfang des Produktsubstrats bewirkt. Das Lésen durch das Lésungsmittel
und das Abldsen durch die Krifte F; und Ff unterstiitzt sich dabei

gegenseitig.

GeméB einer vorteilhaften Ausfithrungsform der Erfindung ist
vorgesehen, dass ein auf das Losungsmittel und/oder die
Verbindungsschicht einwirkender, insbesondere am Film anliegender
und/oder in das Losungsmittel im Losungsmittelbehdlter einbringbarer,
Schwingungserzeuger vorgesehen ist. Einbringbar umfasst sowohl einen
Oberflachenkontakt als auch ein zumindest teilweises Eintauchen. Dieser
unterstiitzt das Losen durch das Losungsmittel und beschleunigt den
Lésungsvorgang mindestens um den Faktor 2, bei optimierter
Ausgestaltung um den Faktor 5, noch bevorzugter um den Faktor 10 bis
50. Vorzugsweise wirkt der Schwingungserzeuger durch
Ultraschallwellen, insbesondere im Bereich des

Kontaktierungsflichenabschnitts.

In einer weiteren vorteilhaften Ausfithrungsform ist der
Losungsmittelbehidlter wannenférmig ausgebildet, wodurch mit einem

minimalen Lésungsmittelverbrauch die Ablésung des Produktsubstrats

erreicht werden kann.
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Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich

aus der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausfithrungsbeispiele

sowie anhand der Zeichnungen; diese zeigen in:

Fig. la:

Fig. 1b:

Figur 2:

Figur 3

Figur 4:

Figur 5:

Eine schematische Aufsicht auf einen aus Produktsubstrat,
Tragersubstrat und Verbindungsschicht bestehenden

Substratverbund auf einem Filmrahmen,

eine schematische Seitenansicht zu Figur 1a mit einer

Detailansicht,

eine schematische Darstellung gemdB Figur 2 beim

Einbringen des Losungsmittels,

eine schematische Darstellung eines Verfahrensausschnitts

des Losens der Verbindungsschicht,

eine schematische Darstellung eines erfindungsgemaiafien
Verfahrensschritts des Ablésens des Produktsubstrats vom

Trédgersubstrat.

eine schematische Darstellung eines alternativen
erfindungsgeméfien Verfahrensschritts des Ablosens des

Produktsubstrats vom Trigersubstrat.



WO 2011/131283 PCT/EP2011/001556

In den Figuren sind gleiche Bauteile und Bauteile mit der gleichen

Funktion mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.

In Figur la ist ein in dieser Ausfiihrungsform zumindest an einem
Innenumfang 1i kreisrunder Filmrahmen 1 gezeigt, an dessen Unterseite
gemifl der in Figur 1b gezeigten Schnittansicht ein Film 3 mit seiner
Klebeschicht 3s konzentrisch zu dem Filmrahmen 1 aufgeklebt ist. Mit
einem Radialabstand A zu dem Innenumfang 1i des Filmrahmens 1 ist
innerhalb des Filmrahmens 1 ein Produktsubstrat-Tragersubstrat-Verbund
auf der Klebeschicht 3s des Films 3 konzentrisch zu dem Filmrahmen 1
aufgeklebt. Der Produktsubstrat-Tréagersubstrat-Verbund besteht aus
einem am Film 3 haftenden Produktsubstrat 4, einem Tragersubstrat 2 und
einer das Produktsubstrat 4 und das Trigersubstrat 2 verbindenden
Verbindungsschicht 6. Die Durchmesser des Produktsubstrats 4 und des
Tridgersubstrats 2 sind im Wesentlichen identisch, wihrend die Dicke des

Produktsubstrats 4 geringer ist als die Dicke des Tridgersubstrats 2.

Der Film 3 besteht aus einem im vorliegenden Fall kreisringférmigen
Befestigungsabschnitt 3b, in welchem der Film 3 mit dem Filmrahmen 1
fixiert ist. Weiterhin besteht der Film 3 aus einem
Kontaktierungsflichenabschnitt 3k, in welchem das Produktsubstrat 4 an
der Klebeschicht 3s des Films 3 fixierbar ist. Zwischen dem
Befestigungsabschnitt 3b und dem Kontaktierungsflachenabschnitt 3k
liegt ein, insbesondere konzentrisch zu dem Befestigungsabschnitt 3b und
dem Kontaktierungsflachenabschnitt 3k angeordneter Abléseabschnitt 3a,
der keine Klebefunktion aufweisen muss, dem aber eine erfindungsgemiB
entscheidende Funktion zukommt. Der Abldseabschnitt 3a erstreckt sich
damit von einem Umfang 4u des Produktsubstrats 4 bis zu dem

Innenumfang 1i des Filmrahmens 1, vorliegend als Radialabstand A
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bezeichnet. Das Verhiltnis zwischen einer Dicke D des Filmrahmens 1
und des Abstands A betrdgt im Vorteil mindestens 1:2 bis 1:50,
insbesondere 1:5 bis 1:25.

In der in Figur 1b gezeigten Ausgangslage sind die den Film 3
kontaktierende Seite des Produktsubstrats 4 und die den Film 3
kontaktierende Seite des Filmrahmens 1 fluchtend und in einer Ebene E
angeordnet. Die in den Figuren 1a und 1b gezeigten Teile werden auf

einen bekannten Filmframe-Mounter zusammengebaut.

Der Film 3 und der Innenumfang 1i des Filmrahmens 1 bilden einen
wannenformigen Losungsmitteibehédlter 20, in welchem wie
vorbeschrieben der Produktsubstrat-Trigersubstrat-Verbund anordenbar

ist.

Gemif dem in Figur 2 gezeigten Verfahrensschritt ist Lésungsmittel 22
durch Einbringmittel 23 in den Losungsmittelbehdlter 20 einbringbar. Die
Einbringmittel 23 bestehen vorliegend aus einer Leitung 24 und einem
Lésungsmittelvorrat 25, die von einer Zentraleinheit ansteuerbar sind, um

Losungsmittel 22 in den Losungsmittelbehélter 20 einzubringen.

Wie in Figur 2 gezeigt, ist der Losungsmittelbehélter 20 durch den
zumindest im Abldseabschnitt 3a elastischen Film 3
volumenverdnderlich, indem eine Kraft Fg auf das Trigersubstrat 2 nach
unten und eine Kraft Fr auf den Filmrahmen 1 nach oben wirkt. Die

Krafteinbringung wird ebenfalls durch eine Zentraleinheit gesteuert.

Durch die VergroBerung des Vorratsmittelbehiltervolumens wird

verhindert, dass Losungsmittel 22 iiber den Rand des Filmrahmens 1 liuft
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und gleichzeitig wird eine schnelle Verteilung oder Einbringung des

Losungsmittels 22 ermdéglicht.

Die Kraft Fs wird gem&B Figur 3 iiber eine Trdgersubstrataufnahme 7 zur
Aufnahme des Trédgersubstrats 2 iibertragen, wobei die Fixierung des
Tréagersubstrats 2 auf der Trédgersubstrataufnahme 7 durch in die
Oberfldache der Trédgersubstrataufnahme 7 eingearbeitete Vakuumbahnen 8
und eine daran angeschlossene, nicht dargstellte Vakuumeinrichtung

erfolgt.

‘Auf der gegeniiberliegenden Seite des Films 3 zum Produktsubstrat 4 ist
ein Schallwellenerzeuger 10, insbesondere zur Erzeugung von
Ultraschallwellen, anordenbar, durch welchen Ultraschallwellen auf das
Produktsubstrat 4, insbesondere jedoch auf die Verbindungsschicht 6 und
das Losungsmittel 22 tibertragen werden konnen, da hierdurch der
Vorgang des Losens stark beschleunigt wird, insbesondere um eine Faktor

2, vorzugsweise um eine Faktor 5, noch bevorzugter um einen Faktor 10

bis 50.

Gemil einer alternativen, in Figur 5 gezeigten Ausfiihrungsform ist der
Schallwellenerzeuger 10" zumindest mit der Oberflidche des fluiden
Losungsmittels 22 in Kontakt, vorzugsweise aber in dieses zumindest
teilweise eingetaucht. Hierdurch kénnen die Schallwellen direkt auf das
Losungsmittel 22 und vom Lésungsmittel 22 auf die Verbindungsschicht

6 libertragen werden.

Die auf den Filmrahmen 1 wirkende Kraft Fy kann — wie in Figur 3
dargestellt — gleichmédBig verteilt als Flichenkraft auf den Filmrahmen 1

wirken, so dass iiber die Verformung des Films 3 im Abléseabschnitt 3a
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die Volumenverdnderung des Losungsmittelbehidlters 20 bewirkt werden

kann.

Umgekehrt erfolgt gemif Figur 4 das Ablésen des Produktsubstrats 2
vom Tridgersubstrat 4, indem die Kréfte F; und Fy beziehungsweise Fy,
und Fs; in jeweils entgegengesetzter Richtung gerichtet werden, wobei
die Kraft Fr) bei der hier gezeigten Ausfithrungsform groBer als die Kraft
Fr, eingestellt wird, um die Ablésung des Produktsubstrats 4 schonend
zunidchst von einer Randseite gemidf der in Figur 4 gezeigten

Vergrdflerung starten zu lassen.

Die Kraft F¢; beziehungsweise mehrere Krifte Fry, Fg bis Fpy
kann/konnen punktuell verteilt am Umfang des Filmrahmens 1 eingeleitet
werden oder durch eine Filmrahmenaufnahme verteilt eingebracht

werden.

Soweit die Kridfte Fyry, Fr, und/oder F¢, unterschiedlich ausgebildet sind,
muss die Aufnahmeeinrichtung zur Einleitung der Kraft in den

Filmrahmen 1 ein Kippen des Filmrahmens 1 zulassend ausgebildet sein.

Zwischen dem in Figur 3 dargestellten Verfahrensschritt des Lésens
durch das Lésungsmittel 22 und dem in Figur 4 dargestellten
Verfahrensschritt des Ablésens durch entgegengesetzte Krifte Fs, Fyy, Fra,
F¢y kann ein Verfahrensschritt vorgesehen sein, durch den das

Losungsmittel 22 aus dem Losungsmittelbehidlter 20 entfernt wird,

insbesondere durch Absaugen.
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Vorrichtung und Verfahren zum Ablésen eines Produktsubstrats von
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23
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einem Trédgersubstrat

Bezugszeichenliste

Filmrahmen
Trédgersubstrat

Film

Abloseabschnitt
Befestigungsabschnitt
Kontaktierungsflichenabschnitt
Klebeschicht
Produktsubstrat

Umfang
Verbindungsschicht
Tragersubstrataufnahme
Vakuumbahnen
Schallwellenerzeuger
Ldsungsmittelbehilter
Lésungsmittel
Einbringmittel

Leitung
Ldsungsmittelvorrat
Kraft

Kraft



WO 2011/131283 PCT/EP2011/001556

13

Vorrichtung und Verfahren zum Abldsen eines Produktsubstrats von

einem Trégersubstrat

Patentanspriiche

1. Vorrichtung zum Abl6sen eines Produktsubstrats (4) von einem mit

dem Produktsubstrat (4) durch eine Verbindungsschicht (6)

verbundenen Tridgersubstrat (2) mit folgenden Merkmalen:

Ein Filmrahmen (1)

Ein mit dem Filmrahmen (1) verbundener, flexibler Film (3),
der eine Klebeschicht (3s) zur Aufnahme des Produktsubstrats
(4) in einem Kontaktierungsfldchenabschnitt (3k) des Films (3)
aufweist, wobei der Film (3) in einem den
Kontaktierungsflachenabschnitt (3k) umgebenden
Befestigungsabschnitt (3b) des Films (3) mit dem Filmrahmen
(1) verbunden ist,

Ein durch den Filmrahmen (1) und den Film (3) gebildeter,
insbesondere volumenverédnderlicher, Losungsmittelbehilter
(20) zur Aufnahme von Ldsungsmittel (22) zum Ldsen der
Verbindungsschicht (6), wobei das Produktsubstrat (4) und die
Verbindungsschicht (6) im Lésungsmittelbehilter (20)
aufnehmbar sind,

Einbringmittel (23) zum Einbringen des Lésungsmittels (22) in
den Lésungsmittelbehilter (20) und

Abldsemittel zum Abldsen des Produktsubstrats (4) vom

Trégersubstrat (2).
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Losungsmittel (22) zur zumindest partiellen Losung der
durch die Verbindungsschicht (6) bewirkten Verbindung zwischen

dem Trégersubstrat (2) und dem Produktsubstrat (4) vorgesehen ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Lésungsmittel (22), insbesondere ein die
Verbindungsschicht (6) selektiv auflésendes, Fluidmittel zur

zumindest partiellen Losung der Verbindungsschicht (6) umfasst.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Losungsmittelbehilter (20) derart ausgebildet ist, dass das
Losungsmittel (22) zumindest am Beginn des Lésens der
Verbindungsschicht (6), insbesondere ausschlieBlich, im Bereich

eines Umfangs (4u) des Produktsubstrats (4) wirkt.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ablosungsmittel eine auf das Triagersubstrat (2) wirkende
Kraft Fs und eine entgegen der Kraft Fs gerichtete, auf den

Filmrahmen (1) wirkenden Kraft Ff bewirkend ausgebildet sind.
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6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Film (3), insbesondere durch die Kraft Fs und die Kraft Ff,
in einem zwischen dem Kontaktierungsflichenabschnitt (3k) und
dem Befestigungsabschnitt (3b) liegenden Abléseabschnitt (3a)

spannbar ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein auf das Losungsmittel (22) und/oder die
Verbindungsschicht (6) einwirkender, insbesondere am Film (3)
anliegender und/oder in das Lésungsmittel (22) einbringbarer,

Schwingungserzeuger (10, 10°) vorgesehen ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ablosemittel konzentrisch vom Umfang (4u) des
Produktsubstrats (4) zum Zentrum (4z) des Produktsubstrats (4)

wirkend ausgebildet sind.

9, Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Losungsmittelbehilter (20) wannenférmig ausgebildet ist.
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Verfahren zum Ablosen eines Produktsubstrats (4) von einem mit
dem Produktsubstrat (4) durch eine Verbindungsschicht (6)
verbundenen Triagersubstrat (2) mit folgenden Schritten:

- Ausbildung eines durch einen Filmrahmen (1) und einen mit
dem Filmrahmen verbundenen, flexiblen Film (3) gebildeten
Losungsmittelbehilters (20) zur Aufnahme von Lésungsmittel
(22) zum Losen der Verbindungsschicht (6),

- Aufnahme des Produktsubstrats (4) und der Verbindungsschicht
(6) im Losungsmittelbehilter (20),

- Einbringung von Lésungsmittel (22) in den
Lésungsmittelbehidlter (20) und

- Ablésung des Produktsubstrats (4) vom Trégersubstrat (2).

Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Losungsmittel (22) zur zumindest partiellen Losung der
durch die Verbindungsschicht (6) bewirkten Verbindung zwischen
dem Triagersubstrat (2) und dem Produktsubstrat (4) verwendet

wird.

Verfahren nach Anspruch 10 oder 11,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Losungsmittel (22) zumindest am Beginn des Lésens der
Verbindungsschicht (6), insbesondere ausschlieBlich, im Bereich

eines Umfangs (4u) des Produktsubstrats (4) wirkt.
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13.  Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ablosung durch eine auf das Tridgersubstrat (2) wirkende
Kraft Fs und eine entgegen der Kraft Fs gerichtete, auf den

Filmrahmen (1) wirkenden Kraft Ff bewirkt wird.

14.  Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ablésung des Produktsubstrats (4) konzentrisch vom
Umfang (4u) des Produktsubstrats (4) zum Zentrum (4z) des
Produktsubstrats (4) erfolgt.
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